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(54) ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ

(57) Формула полезной модели
Прицел, содержащий источник излучения, формирователь изображения прицельной

марки, коллиматор оптического излучения и компенсирующую отражательную
дифракционную решетку, отличающийся тем, что формирователь изображения
прицельной марки, расположенный в фокусе коллиматора оптического излучения,
выполнен с совмещениемфункции источника излучения в виде электронно-адресованной
ЖК-матрицы, в прицел включена дополнительная пропускающая решетка,
характеризующаяся пространственной частотой и ориентацией дифракционной
структуры, совпадающими с пространственной частотой и ориентацией дифракционной
структуры отражательной решетки, причем отражательная дифракционная решетка
установлена таким образом, что нормаль, восстановленная из центра ее рабочей
поверхности, совпадает с нормалью, опущенной из центра рабочей поверхности
формирователя изображения прицельной марки, а пропускающая дифракционная
решетка установлена параллельно отражательной так, что их поверхности в плоскости
дифракционных сечений сдвинуты относительно друг друга на расстояние Δ=ltgα, где
l - расстояние между рабочими поверхностями решеток, а α - угол дифракции, причем
α=arcsin(λν), λ - средняя длина волны рабочего спектрального диапазона прицела, ν -
пространственная частота решеток.
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